
№

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) вступника
Конкурсний бал

Пріоритет-

ність

Вид рекомендації (результати лише 

творчого конкурсу (у разі його 

проведення) або лише співбесіди (для 

інших спеціальностей) з можливістю 

зарахування на навчання на підставі 

отриманої позитивної оцінки, квота-1, 

квота-2, загальний конкурс)

Чи отримував 

відмову під час 

ануляції конкурсів 

(так/ні)

1 Єрьомін Віталій Олександрович 153,6 5 Загальний конкурс Ні

2 Науменко Владислав Максимович 147,822 1 Загальний конкурс Ні

3 Кравченко Олексій Олегович 146,394 1 Загальний конкурс Ні

4 Дьяконенко Анна Юріївна 138,1 4 Загальний конкурс Ні

5 Овчаренко Іван Миколайович 135,66 2 Загальний конкурс Ні

5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)

Заклад вищої освіти - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського».

Назва конкурсної пропозиції - Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма.

Ступінь вищої освіти - Бакалавр.

Основа вступу - Молодший спеціаліст.

Форма здобуття освіти - Денна.

Спеціальність - 132 Матеріалознавство.

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення - 5.

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення - 1.

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування - 5.

З них:

за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) 

з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки - 0;

за квотою-1 - 0;

за квотою-2 - 0;

за загальним конкурсом - 5.


